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MINISTERIO DA EDUCAGAO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAGAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE METALURGIA E QUIMICA - TM

CEFET-MG

PORTARIA ADMINISTRATIVA DMQTM/DCTM/CEFET-MG N° 48, DE 06 DE SETEMBRO DE 2023

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE METALURGIA E QUIMICA DO CEFET-MG CAMPUS TIMOTEO, no uso de suas
atribuicbes legais e regimentais, em resposta a solicitagdo do Colegiado do Curso Técnico em Metalurgia do Campus
Timéteo do CEFET-MG, formalizada através do Memorando Eletrénico n° 7/2023 - CTMETTM/DEPT/CEFET-MG (Cddigo:
202368387) N° do Protocolo: 23062.044561/2023-96 de 01 de Setembro de 2023, vem através deste instrumento
DESIGNAR a comissdo para analise do pedido de dispensa de estagio curricular obrigatério protocolizado pelo estudante
Leandro Filipe da Silva, matricula 201717100139, através do processo 23062.042577/2023-64.

Art. 1° - Composi¢ao da comissao:

| - Erriston Campos Amaral

Il ? Edilson José Barbosa

Il - Douglas Geraldo Magalhaes

Paragrafo unico - A presidéncia da comisséo ficara a cargo do professor Erriston Campos Amaral.

Art. 2° - A comissdo devera atuar em conformidade com a Resolugdo CEPT 09/22 buscando atender as solicitagdes
indicadas no Despacho informativo emitido pela CRA-TM na data de 23/08/2023 inserido no processo de protocolo
23062.042577/2023-64.

Art. 3° - Considerando a demanda de agenda de defesa de memorial reflexivo, a qual precisa ser feita pelo requerente, o
prazo para conclusao dos trabalhos desta comissao é até a data de 02/10/2023.

(Assinado digitalmente em 06/09/2023 15:24 )
RONEY ANDERSON NASCIMENTO DE AQUINO
CHEFE - TITULAR
DMQTM (11.63.04)
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